UWAGA!

Prosze na biezaco sprawdzac¢ uaktualnienia planu!
W lewym gérnym rogu kazdego arkusza znajduje sie
data aktualizacji.

Wazne - kazdy arkusz moze posiadac inng date.

Prosze takze o sprawdzenie zgodnosci zaje¢ w planie(]
z indywidualnym zleceniem zaje¢ dydaktycznych!
(dotyczy pracownikéow).

Wszelkie uwagi, korekty i zmiany w planie nalezy
zgtaszaé do dr inz. Wiestawa Walkowiaka,

pok. 105-4H, tel. 94 34 86 638,

e-mail: wieslaw.walkowiak@tu.koszalin.pl



30.11. WTIE studia niestacjonarne Mechatronika Rok akad.
2018 - - - - 20182019
Mechatronika sem. I Mechatronika sem. 111 Mechatronika sem. V Mechatronika sem. VII
15.00 - 15.45 Rachunek résmicrk ( calk (wehéw) Materiaty niemetalowe i nanomaterialy SIRS/SIRO 15.00 - 15.45
achunek rozniczkowy 1 catkowy (w+cw. D.Herman/M.Pancielejko/D.Murzynski 105-2H Z.Suszynski 206-1G
Pl 1550-1635 K.Wierzcholski 301-2H ! o i 15501635 | P
Y 16451730 . ) Inzynieria wytwarzania i napraw 16.45 - 17.30 !
q Sterowniki programowalne (w+¢éw.) M.Pancielejko/D.Murzyfski 105-2H q
¢ |1735-1820 . o B ) P Znaczko 103G 17.35 - 18.20 t
Grafika inzynierska i zapis konstrukcji (w+¢w.) )
el 1830- 1913 N.Chamier-Gliszczytiski 208-4G Przedsigbiorczoéé inng B0 DL e
K | 1925-2010 Lab. mie;r. i metrql.{Lab. komp. tech. pomiar. Tramota 206-1G 19.25 - 20.10 k
20.15 - 21.00 O.Lupicka-Maciejewska/P.Znaczko 203G 20.15 - 21.00
8.00 - 8.45 i Prac. oblicz. i lab. elektroniki Podst. konst. mech. w mechatronice o 8.00 - 8.45
550935 Algebra (wéw.) S.Bartkiewicz 5-2G/202G S.Chamera 206-1G Proseminarium (L5-god7. 550935
: : A.Jacko 301-2H Zynski 103G : -
9.45-10.30 Sys. zarzadz. relac. bazami danych (w+¢w.) Met. proj. i eksploat. sys. mechatroniczych 9.45-10.30
10.35- 11.20 KI/AT/AP/A (9godz.) M, sk 302H A Blazejewski 208-4G S.Chamera 206-1G 1035 - 11.20
11.30 - 12.15 0 ) M Btazejowska 304H Model owi S ciaglych (ww) Arch.i opr. wbud. sys. kom. (w+¢w.) Technologia wytwarzania i napraw pojazdow 11.30 - 12.15
odele sygnatow 1 procesow ciagtych (w-+cw. A Blazejewski 206-3G J.Fiuk 6-2G
S| 1220-13.05 S Bartkiewicz 206-1G 1220-1305 | S
g 13.15 - 14.00 Komputer i programowanie ¢w. Lab. technologiczne pojazdow 13.15 - 14.00 l(:
o | 14051450 ABtazejewski 208-4G Lab. sterowania i automatyki J.Fiuk 6-2G 1405-1450 |
t | 1500-1545 Komputer i programowanie K.Kamifski 208-4G S Bartkiewicz 205-2G Organizacja parku pojazdow i stuzb utrzymania 15.00 - 15.45 t
Wytrzymato$¢ materiatlow (w-+¢éw.) - - ruchu J.Fiuk 6-2G
a | 1550-16.35 J. angielski 4G (20 go B.Wilczyfiski 206-1G Komqufrowa pracownia projektowa : 1550 - 16.35 a
16.45 - 17.30 (potaczo agogika) K.Kaminski/R Knitter 208-4G/302H 16.45 - 17.30
@jecia na zjazdach 2+ . -
17.35 - 18.20 Ageia na zjazdach 2+8 PKMwM ¢w. R Knitter 208-4G Prac. projekt. zastosowan informatyki 17.35 - 18.20
1830 - 19.15 7. angielski 01A (20 go K Kaminski 302H 1830 - 19.15
19.25 -20.10 Grafika komputerowa (w+¢w.) (potaczo agogiky) Podstawy mechaniki osrodkéw ciagtych 19.25 -20.10
20.15 - 21.00 R Kanitter 208-4G djecia na zjazdach 2+8 B.Wilczynski 206-1G 20.15 - 21.00
8.00 - 8.45 Wprowadzenie do mechatroniki Lab. inzynierii materiatowej Lab. napeddw i robotyki 8.00 - 8.45
8.50-935 L. Maciejewski 206-3G M.Pancielejko/D.Murzynski 7-6H P.Znaczko 6-2G 8.50-935
9.45-10.30 Technologie informacyjne P ‘e obick dzei ( ) Sensory i systemy pomiarowe 9.45-10.30
: : rogramowanie obiektowe urzadzen (w+¢w. ea i ; _
1035 - 11.20 R.Pawlikowski 302H K Dorywalski 206-3G O.Lupicka-Maciejewska/P.Zaporski 206-1G Inzynierski projekt i egzamin dyplomowy 1035 - 11.20
N 1 is0- 1215 WPE/TTM/TEUMT A Czamota 105-2H (samoksztalcenie) 30-1215 | N
i . i
e [ 1220-1305 Fizyka elementarna DPZ/ISKZ/SiTPP Systemy komp. czasu rzeczywistego (W+CEw.) 12.20 - 13.05 @
d | 13151400 B.Warcholinski 301-2H A.Czarnota 105-2H K.Dorywalski 206-3G 13.15 - 14.00 d
Z | 14.05-14.50 Lab. sys. pomiar. O.Lupicka-Maciejewska 14.05 - 14.50 z
i [ 1500 1545 Laboratorium techm)kl wej /K.Dorywalski 202G/302H 15.00 - 15.45 i
e Z. e
| |L15:50-1635 Pecolt 206-3G 15.50 - 16.35 !
a | 1645-1730 16.45 - 17.30 a
17.35 - 18.20 17.35 - 18.20
18.30 - 19.15 18.30 - 19.15
19.25 -20.10 @
20.15 - 21.00

KI/AT/AP/A - Komunikacja interpersonalna/Analiza transakcyjna/Autoprezentacja/Asertywno$¢ , zajecia na zjazdach 1, 5, 6, 7, 8

OWI - Ochrona wtasnosci intelektualnej, zajecia na zjazdach 2, 3, 4, 9

WPE/TTM/TEU/MT - Warsztaty psychoedukacyjne/Trening tworczego myslenia/Techniki efektywnego uczenia si¢/Mnemotechniki

DPZ/ISKZ/SiTPP - Poradnictwo zawodowe: Diagnoza predyspozycji zawodowej/Indywidualna $ciezka kariery zawodowej/Strategia i techniki poszukiwania pracy




